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Abstract of DE10148781 

Microscope support comprises a base plate (1) connected to a support plate (2) supporting the 
microscope. The base ptate and the support plate are rotatably connected together on their sides facing 
away from the user. The support plate is received in the base plate in a central recess. The regions of the 
base plate lying on both sides of the recess act as an armrest for the user. Preferred Features: A 
height-adjusted foot (4, 5) is provided as a device for adjusting the base plate in each of the two comers 
of the base plate facing away from the user. 
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@ Mikroskoptrager 

® Die Erfindung betrifft einen Mikroskoptrager, mit des- 
sen Hilfe das Mikroskop in eine fur den Benutzer ergono- 
mische Position gebracht werden kann. Eine Grundplatte 
mit verstell barer Neigung dient gleichzeitig als Armstut- 
ze, an dieser ist eine Tragerplatte fur das Mikroskop ange- 
lenkt, deren Hone und Neigung ebenfalls verandert wer- 
den kann. 
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Bcschrcibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mikroskoptrager mil 
(lessen Hilfe das Mikroskop in eine fur den Benutzer ergo- 
nomische Position gebracht werden kann. 
[0002] Mikroskope werden an vielen Arbeitsplatzen in der 
Industrie, in Forschungseinrichtungen und im Gesundheits- 
wesen eingesetzt. Die Benutzer sind haufig (iber eine lange 
Zeit gezwungen in einer vorgegebenen Haltung am Mikro- 
skop zu arbeiten. Dabei komrnt es oft zu Problemen wie 
Schmerzen in RUcken, Schultem oder Armen. Diese Pro- 
bleme wurden von den Mikroskopherstellern erkannt und es 
wurden Losungen entwickelt urn z. B. die Okulare in der 
Hohen verstellen zu konnen oder die Bedienelemente griff- 
gUnstig anzubringcn. Die Vcrstcllung der Okularcinblicks- 
hohe erfordert aber erheblichen Aufwand bei der Auslegung 
des optischen Systems und ist damit aus Kostengriinden nur 
hoehwertigen Mikroskopen vorbehalien. 
[0003] Auch werden Mikroskope nur in StandardgroBen 
gefertigt und sind damit nicht vom Nutzer flexibel an seine 
Bediirfnisse anpassbar. 

[0004] Um dem Nutzer trotzdem die Mfiglichkeit zur An- 
passung an seine bevorzugte Mikroskopier-Haltung zu ge- 
ben wurdc bcrcits fruhzcitig vorgcschlagcn, die Mikroskope 
auf einen TYager zu stellen, welcher durch Hohen verstellung 
und Neigung die Position des Mikroskops an die korperli- 
chen Voraussetzungen des Benutzers anpassbar macht. 
[0005] In der US-Patentschrift 2,604,815 aus dem Jahr 
1 952 weist das Mikroskop selbst drei Beine auf, von denen 
eines abklappbar ist, wodurch iediglich die Neigung des Mi- 
kroskops vcrandcrbar ist. AuBerdem ist diese Losung rclativ 
instabil und fiir heutige Mikroskope wegen deren Gewichts 
nicht mehr einsetzbar. 

[0006] Eine ahnliche Losung ist in US 2,730,923 be- 
schrieben. Hier ist das Mikroskop um eine im vorderen, auf 
den Benut7.er gerichteten Teil, befindliche Achse kippbar 
und weist in seinem hinteren Teil eine Stiitze auf, welchen 
an definicrten Positioncn in cincn Rahmcn cinrastcn kann, 
um so verschiedene Neigungen zu realisieren. Diese Losung 
weist die gleichen Nachteile auf wie US 2,604,815. 
[0007] Um die Neigung feinfiihliger einstellen zu konnen 
wurde in US 5,517,354 yorgeschlagen, statt der Rasten im 
hinteren Teil des Mikroskoptragers Gewindebolzen vorzu- 
sehen, mit deren Hilfe die Hone und damit die Neigung stu- 
fcnlos rcgulicrt werden kann. Damit cntstcht cine komforta- 
ble Losung zur Hinstellung der Neigung, allerdings zeigt 
sich bei dieser Losung wie auch bei den vorgenannten, dass 
mit der Verstellung der Neigung sich die Hone und damit 
Erreichbarkeit der Bedienelemente des Mikroskops veran- 
dert, was nun seinerseits zu Unbequemlichkeit ftir den Be- 
nutzer fiihrt, da er nicht mehr wie gewohnt mit aufgelegten 
Unterarmen das Mikroskop bedienen kann. Um diesen 
Nachteil auszugleichen wurde in US 5,195,705 vorgeschla- 
gen, zusatzlich zu einer wiedcrum iibcr Rasten rcalisicrtcn 
Neigungseinstellung des Mikroskoptragers keilformige 
Armstlitzen neben dem Mikroskop zu positionieren, um so 
die Griffhtihe der Hande an die Lage der Bedienelemente 
am geneigten Mikroskop anzupassen. Allerdings sind diese 
Armstlir7.en nicht variabel in ihrer Hfihe, auBerdem kfinnen 
sie wegen ihres geringen Gewichtes (es wird vorgeschlagen 
sic aus Schaumstoff hcrzustcllcn) durch den Benutzer lcicht 
aus ihrer optimalen Position verschoben werden und miissen 
dann wieder korrigiert werden. 

[0008] Ein weiterer Nachteil dieser bekannten Losungen 
ist, dass sich mit der Neigung des Mikroskops auch die Ein- 
hlickhohe in die Okulare verandert, was nun wieder zu einer 
unbequemen Haltung des Benutzers fuhren kann. AuBerdem 
kann es vorkommcn, dass bedingt durch das vorgcschcnc 



Mikroskopicrvcrfahrcn groBcrc, aus ergonomischen Griin- 
den gewiinschte Neigungen des Mikroskops nichl realisier- 
bar sind, z. B, beim Mikroskopieren von Praparaten in Petri- 
Schalen o. a.. 

5 [0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung die geschilderten 
Nachteile des Standes der Technik zu Uberwinden und einen 
Mikroskoptrager anzugeben welcher in einfacher Art die 
Veranderung von Neigung und EinblickshBhe des Mikro- 
skops an die Bediirfnisse des Benutzers anzupassen gestat- 

10 tet. Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch ei- 
nen Mikroskoptrager nach dem Kennzeichen des 1. Patent- 
anspruchs. 

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran- 

spruchen 2 bis 8 angegeben. 
15 [00U] Der besonderc Vortcil der Erfindung licgt darin, 

dass sich sowohl die Neigung des Mikroskops als auch die 

Hone des Okulareinblicks mit sehr einfachen Mitteln an die 

Wunsche des Benutzers anpassen lasst. AuBerdem ist si- 

chergestellt, dass der Benutzer die Unterarme in gewohnter 
20 Weise auflegen kann um damit in entspannter Haltung die 

Bedienelemente des Mikroskops zu erreichen. 

[0012] Die Erfindung wird im folgenden an hand eines he- 

vorzugten Ausfuhrungsbeispiels erlautert. 

[0013] Es zeigen 
25 [0014] Fig. 1 : eine Gesamlansichl des erfindungsgemaBen 

Mikroskoptragers 

[0015] Fig. 2: einen Querschnitt (Mikroskoptrager in Ma- 
ximalstellung) 

[0016] Fig. 3: einen Querschnitt (Mikroskoptrager in Mi- 
30 nimalstellung) 

[0017] Fig. 4: die Rastvorrichtung als Einzcldarstcllung 
[0018] In Fig. 1 weist die hier zweigeteilte Grundplatte 1 
eine Aussparung fur die zweite Platte 2 auf. Die Grundplatte 

1 besitzt im vorderen Bereich zur Erhohung der Ergonomie 
35 eine abgerundete Kante 3 und stiitzt sich an der Vorderseite 

auf einem hier nicht dargestell ten Tisch o. a. ah. Tm hinteren 
Bereich der Grundplatte 1 sind verstelibare FuBe 4, 5 ange- 
bracht. Die zweite Platte 2 ist in ihrcm hinteren Bereich mit- 
leis einer hier nicht sichlbaren Achse an der Grundplatte 1 
40 angelenkt. In ihrem vorderen Bereich weist die zweite Platte 

2 eine Rastvorrichtung 6 zur HGhen- und damit Neigungs- 
verstellung der Platte 2 gegen die Platte 1 auf. Die Platte 2 
verfllgt tiber Verbindungselememe 7 zum Befestigen eines 
Mikroskops. Die Platte 1 ist vorteilhafterweise mit einem 

45 weichen Gcwcbc, Kunststoff oder Soft -Touch-Lack bc- 
schichtet, um eine bequeme Lagerung der Unterarme des 
Bedieners zu ermoglichen. Fig. 2 zeigt schematisch einen 
Querschnitt durch den erfindungsgemaBen Mikroskoptrager 
entlang der Mitte der zweiten Platte 2. Die Platte 2 ist mittels 

50 der Achse 8 gegen die Platte 1 verkippbar. Der einstellbare 
FuB 4 weist eine im wesentlichen quaderformige Form auf. 
Er ist durch die Drehachse 9, welche so angeordnet ist, dass 
ihr Abstand zu den Seitenflachen (10, 11, 12) jeweils ver- 
schicden ist, mit der Grundplatte 1 verbunden. Damit hat die 

55 Grundplatte 1 in Abhangigkeit von der Auswahl der Qua- 
derseitenflache, welche zur Abstiitzung auf dem Tisch aus- 
gewahlt wird, eine verschiedene Neigung. Gleichzeitig wird 
damit auch die Hone des auf der Platte 2 befestigten Mikro- 
skops variiert. An der Vorderseite wird die Hfihe der Platte 2 

60 mit einer Rastvorrichtung 13 eingestellL In der Darstellung 
Fig. 2 ist die Platte 2 und damit das auf ihrc befestigtc (nicht 
dargestellte) Mikroskop in der hochsten Position dargestellt. 
[0019] Fig. 3 zeigt den gleichen schemadschen Quer- 
schnitt wie Fig. 2, zur Erlauterung des Prinzips der Erfin- 

65 dung jetzt aber in der niedrigsten Position fur das Mikro- 
skop. Der FuB 4 ist so gedreht, dass sich die Sei ten fl ache 10 
mit dem geringsten Abstand von der Drehachse 9 auf dem 
Tisch abstutzt, die Rastvorrichtung 13 ist in der unrcrstcn 
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Stcilung fur die Platte 2 cingcrastct. 
[0020] In Fig. 4 isl die Rastvorrichtung 13 fur die Hdhen- 
einstellung fur den vorderen Teil der Platte 2 zur Verdeutli- 
chung vergroBerl dargeslelll. Die PlaUe 2 weist an ihrer Vor- 
derflache Aussparungen 14 auf, in welche ein Gegenstiick 
15 eingreift. Das Gegenstiick 15 ist Bestandteil eines Schie- 
bers 16, welcher auf einem mit der Grundplatte 1 fest ver- 
hundenen Montageblech 17 verschiebbar gelagert ist. Die 
Stellung von Schieber 16 und Montageblech 17 wird durch 
eine Feder 18 fixiert. Auf dem Schieber 16 ist eine ergono- 
misch geformte Handauflage 19 angebracht, welche gleich- 
zeitig als Ilandgriff dient. Zur Iloheneinstellung des Vorder- 
teils der Platte 2 und damit der Neigung des auf der Platte 2 
befestigten (hier nicht dargestellten) Mikroskops wird nun 
durch lcichtcs Anhcbcn des Mikroskops die Rastvorrichtung 

13 entlastet und niittels des Handgriffs 19 gegen die Wir- 
kung der Feder 18 das Gegenstiick 15 aus der Aussparung 

14 herausgezogen. Damit isL das Mikroskop frei uni die 
Achse 8 kippbar geworden. Jetzt wird die gewiinschte Nei- 
gung bzw. Hohe eingestellt und durch Loslassen des Hand- 
griffs 19 das Gegenstiick 15 in die zugehorige Aussparung 
14' eingebracht. 

10021 J Durch die Krfindung kann die Hohe des Okularein- 
blicks auch bci cinfachen Mikroskopcn individucll an die 
Bedurfnisse des Nutzers angepassl werden, wobei gleichzei- 
tig die leichte Erreichbarkeit der Bedienelemente erhalten 
bleibt, da liber die Neigung der Grundplatte die Unterarme 
des Benutzers so gefiihrt werden, dass die relative Lage der 
Hande zu den Bedienelementen des Mikroskops weitgehend 
erhalten bleibt. 

[0022] Die Rcaiisicrung der Erfindung ist nicht an das dar- 
gesteilte Ausfuhrungsbeispiel gebunden. Dem Fachmann 
sind auch andere Mittel zur Iloheneinstellung wie z. B. 
Schraubtriebe o. a. gelaufig, ohne dass das Gebiet der Erfin- 
dung verlassen wird. 



kcnnzcichnct, dass sich die Tragplattc (2) an ihrcr dem 
Benutzer zugewandten Seile gegen die Grundplatte (1) 
abstiitzt und die Neigung der TYagplatte gegen die 
Grundplatte einstellbar ist. 

5 5. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass sich die Tragplatte (2) an ihrer dem 
Benutzer zugewandten Seite gegen eine Steliflache fur 
den Mikroskoptrager abstiitzt und die Neigung der 
Tragplatte (2) gegen die Steliflache einstellbar ist. 

10 6. Mikroskoptrager nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass im dem Benutzer zugewandten Be- 
reich der Tragplatte (2) eine Rastvorrichtung (13) mit 
mehreren in der Hohe verschiedenen Raststellungen 
(14, 14') vorgesehen ist, wobei ein mit der Grundplatte 

15 (1) verbundencs Rastclcmcnt (15) in die Rastvorrich- 
tung in Eingriff bringbar ist. 

7. Mikroskoptrager nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte (1) an 
ihrem benutzerzugewandten Rand mit einer abgerun- 

20 deten Kante (3) versehen ist. 

8. Mikroskoptrager nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragplatte (2) Befe- 
sugungsmittel (7) fur das Mikroskop aufweist. 
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Patentanspriiche 

1. Mikroskoptrager, 

mit einer Grundplatte (1) und einer mit dieser verbun- 40 
denen, das Mikroskop tragenden TYagplatte (2), 
wobei die Grundplatte (1) zumindest an ihrer vom Be- 
nutzer abgewandten Seite eine Einrichtung zur Hfihen- 
verstellung aufweist 

und wobei die Grundplatte an einer Scitc mit der Trag- 45 
platte drehbar verbunden ist und diese Verbindung eine 
Kippung des Mikroskops zum Benutzer hin oder von 
diesem weg erlaubl, 
gekennzeichnet dadurch, 

dass die Grundplatte (1) und die Tragplatte (2) an ihren 50 
beiden benutzerabgewandten Seiten drehbar miteinan- 
der verbunden sind 

und dass die Tragplatte (2) in der Grundplatte (1) in ei- 
ner vorzugsweisc mittigen Aussparung aufgenommen 
ist, wobei die beiderseits dieser Aussparung liegenden 55 
Bereiche der Grundplatte vorzugsweise als Armauflage 
ftir den Benutzer dienen. 

2. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass als Einrichtung zur Hohenverstel- 
lung der Grundplatte vorzugsweise in jeder der beiden 00 
vom Benutzer abgewandten Eckcn der Grundplatte ein 
hohenverstellbarer FuB (4, 5) vorgesehen isl. 

3. Mikroskoptrager nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die hohenverstellbaren FUsse (4, 5) 
vorzugsweise gleich und quaderforrnig ausgebildet und 65 
an der Grundplatte (1) urn eine auBermittig zu den Qua- 
dern liegende Achse (9) drehbar gelagert sind. 

4. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch gc- 
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